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Главные применения МОЭМС

Сенсорные Актуаторны
е
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✔ Обработка и генерация 
изображений

✔ Детектирование оптических 
сигналов

✔ Обработка

✔ Коммуникационные функции



Микрозеркала
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Технология DLP
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Болометр
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Лазерный гироскоп
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